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真空技术 氦质谱真空检漏方法

1 范围

本标准规定了氦质谱真空检漏方法实施的一般要求,三种常用的氦质谱真空检漏方法在应用对象、
系统组成、检漏程序等方面的要求以及对检漏文件的要求。

本标准适用于各行业中采用氦质谱真空检漏方法的部件、组件、分系统级以及系统级产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3163 真空技术 术语

GB/T4844 纯氦、高纯氦和超纯氦

GB/T9445 无损检测 人员资格鉴定与认证

GB/T12604.7 无损检测 术语 泄漏检测

GB/T13979 质谱检漏仪

3 术语和定义

GB/T3163和GB/T12604.7界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

等待时间 waitingtime
两次测试的间隔时间。

3.2 
检漏灵敏度 leaktestingsensitivity
Qemin

在具体的工作条件下,检漏系统所能检出的最小漏孔漏率。

3.3 
喷吹法 sprayprobemethod
用喷枪喷出已知浓度的氦气束在被检件的表面扫描进行的氦质谱检漏方法。

3.4 
氦罩法 heliumhoodmethod
将被检件部分或全部罩住,罩内充入已知浓度的氦气进行的氦质谱检漏方法。

3.5 
压力-真空检漏法 pressure-vacuumchambermethod
将充入氦气的被检件放入真空室内抽至规定的真空度,在压差作用下,氦气通过漏点进入真空室而

被检漏仪测试的方法。

3.6 
吸枪法 sniffingprobemethod
被检件充入一定压力的氦气,用与氦质谱检漏仪相连的吸枪嗅探被检件表面漏出氦气的方法。
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